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PRESENTACIÓN CONGRESO INTERNACIONAL EN 

SISTEMAS MECATRÓNICOS 2020 – EDICIÓN VIRTUAL  
 

En esta ocasión el Congreso Internacional en Sistemas Mecatrónicos 2020 – 

Edición Virtual sirvió como evento magno del festejo del 15vo aniversario de la 

carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya.  

Cada una de las 54 ponencias que se llevaron a cabo dentro del Congreso es 

resultado de un artículo científico sometido a un proceso de evaluación y edición. 

Estas ponencias fueron impartidas por Estudiantes, Docentes e Investigadores de 

los sectores Educativos e Industriales. Los 54 artículos seleccionados, son 

publicados en este numero especial relacionado con la difusión del conocimiento 

de las áreas afines mecatrónica en la revista Pistas Educativas. Cada uno de estos 

artículos fue evaluado por un par de investigadores siguiendo el método de 

evaluación doble ciego, esto con la finalidad de prevenir que los resultados de la 

investigación se vean influenciados. 

El Departamento de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México 

en Celaya agradece a la comunidad tecnológica su interés por hacer de CISMe un 

referente importante a considerar en la planeación de sus actividades educativas 

y de investigación. 
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